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Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische MessgroRen
Werkstoffpriifmaschinen (WPM)
— Harte (WPM) 2
— Kraft (WPM) @
— Linge (WPM)?

3 nur Vor-Ort-Kalibrierungen

Dem Kalibrierlaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,
die Anwendung der hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestéanden
gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfuigt Gber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit V
Hiirte (WPM) 3HBW bis 99 HBW | DIN EN ISO 6506-2:2019 1,2 % HBW; Indirekte Kalibrierung mit
DIN EN ISO 6507-2:2018 jedoch nicht < 1,5+ Ucrm Hartevergleichsplatten
Harteprifmaschinen nach 100 HBW bis 225 HBW 1,2 % HBW;
Brinell- und jedoch nicht < 1,5+ Ucrm R
Vickers-Verfahren - (UCR.M. Kallb.rler—
226 HBW bis 650 HBW 1% HBW; unsicherheit der
jedoch nicht < 1,5 - Ucrm Hartevergleichsplatte)
50 HV bis 1500 HV

(Harteskalen 1% HV;
HV5 bis HV100) jedoch nicht < 1,5 - Ucrm
(Harteskalen 2% HV;
HV0,01 bis HV3) jedoch nicht < 1,5 - Ucrm
optische Eindruck- 0mm bis 6 mm 1,5103 - [; Direkte Kalibrierung mit
messeinrichtungen von jedoch nicht < 0,5 um Objektmikrometer im
Harteprifmaschinen Auflicht
[: gemessene Ldange
Harteprifmaschinen nach 20 HRA bis 95 HRA DIN EN ISO 6508-2:2015 0,5 HRA Indirekte Kalibrierung mit
Rockwell-Verfahren 10 HRB bis 100 HRB 1,0 HRB Hartevergleichsplatten
10 HRC bis 70 HRC 0,6 HRC
20 HRN bis 95 HRN 1,0 HRN
10 HRT bis 93 HRT 1,6 HRT
60 HRF bis 100 HRF 1,0 HRF
Tiefenmesseinrichtungen Omm bis 0,5mm DIN EN ISO 6508-2:2015 0,3 pm Direkte Kalibrierung mit
von Harteprufmaschinen DIN EN ISO 2039-1:2003 Tiefen-Kalibrier-
einrichtung
Prufkafte bei Brinell-, 0,1N bis 30 kN DIN EN ISO 6506-2:2019 0,12 % Direkte Kalibrierung mit
Vickers- und Rockwell- DIN EN ISO 6507-2:2018 Kraftmessgerdten
Verfahren DIN EN ISO 6508-2:2015
DIN EN ISO 2039-1:2003
Kraft (WPM) 2N bis 50 kN DIN EN ISO 7500-1:2018 0,12 % mit Kraftaufnehmern
mit den Beiblattern (Klasse 0,5) in Zug- und
L Beiblatt 1:1999 Druckkraftrichtung
Kraftmesselﬁ-rlchtungen von . Beiblatt 2:1999 - :
Werkstoffpriifmaschinen 30 kN bis 250 kN Beiblatt 3:1999 0,24 % mit Kraftaufnehmer
nach DIN 51220 (Klasse 1) in Zug- und
Druckkraftrichtung
0,4N bis 100N 0,10 % mit Belastungskorpern in
Zug- und
Druckkraftrichtung
Linge (WPM) Omm bis  60mm | N ENISO9513:2013 1,5:10%- Messprinzip: inkremental
jedoch nicht < 1,5 um [: gemessene Lange
Langenanderungs-
messeinrichtungen von 0mm bis 800 mm

Werkstoffpriifmaschinen
nach DIN 51220

1,5-103-[;
jedoch nicht < 50 um

Messprinzip: Drehgeber
mit inkrementaler Teilung
[: gemessene Lange

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %
und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe

sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 20.11.2019

Giiltig ab: 20.11.2019
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verwendete Abkiirzungen:

cMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaéglichkeiten)

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %
und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe
sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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